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EXCiR Ray

System utwardzania ekscymerowego

Prozniowe promieniowanie
ultrafioletowe przeznaczone do
matowania i innych zastosowan

Zaprojektowane i wykonane w Wielkiej Brytanii @

gewuv.pl ...engineering UV




Niestandardowe

urzadzenia laboratoryjne
do zastosowan badawczo-rozwojowych

Lampy ExciRay

Systemy lamp ExciRay firmy GEW wykorzystuja

lampy wytadowcze z barierg dielektryczng (DBD) do
wytwarzania quasi-monochromatycznego prézniowego
promieniowania ultrafioletowego, zwykle o dtugosci fali
172 nm. Promieniowanie to jest powszechnie stosowane
do matowania powtok powierzchniowych, modyfikacji
napiecia powierzchniowego w celu poprawienia adhezji

lub czyszczenia powierzchni w przemysle medycznym i ExciRay mozna wykorzysta¢ w
potprzewodnikowym. urzadzeniach laboratoryjnych GEW

do kontroli jakosci i zastosowan

Lampy GEW ExciRay, moga by¢ produkowane do 255 badawczo-rozwojowych.

cm szerokosci oraz by¢ zintegrowane pod konkretne o
zamowienie, wlgczajac w to niezbedne bezpieczeAstwo i Dostepne s dowolne kombinacje

kontrole pracy w ostonie azotu. lamp LED, fukowych i ekscymerowych z

e e wykorzystaniem lub bez azotu.
Moga one réwniez by¢ bezproblemowo potaczone z

szeroka gama systeméw UV firmy GEW, wykorzystywanych Jednostkilaboratoryjne s dostepne w
w procesie zelowania lub utwardzania, dzieki czemu GEW wielu szerokosciach i zakresach predkosci.
moz_e zapferowac’ ]gorpplgksovye rozwingn_ia <§|o ma’;owania. Skontaktuj sie z GEW w celu uzyskania
Nasi doswiadczeni inzynierowie zapewniaja rowniez szczegotowych informaciji.

rygorystyczne przestrzeganie miedzynarodowych norm
bezpieczenstwa.

Matowanie Specyfikacja

« Gleboki mat do 1,2 jednostki potysku

przy 60 stopniach . ' Maksymalna moc elektryczna 5W/cm
- Miekkie w dotyku wykonczenie o
« Powtoki bez dodatkéw do zwiekszenia Dtugos¢ fali 172nm*

trwatosci i uproszczenie procesu
» Natychmiastowe wtaczanie /
wytaczanie matowania Maksymalna dtugosc 255cm
+ W petni zintegrowany z procesem
wstepnego zelowania i ostatecznym
utwardzaniem UV ostateczne Chtodzenie N
utwardzanie systemem UV

Irradiancja w punkcie centralnym 65mW /cm?

Standardowy przekroj 145mm x 425mm

2

Standardowa maksymalna 40°C(104°F)
Modyfikacja powierzchni temperatura pracy
- Znaczacy wzrost energii Standardowa maksymalna wilgotnos¢  Bez kondensadji

powierzchniowej
*222nm i 308nm dostepne na zadanie.
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Proces matowania ExciRay

Matowanie powtok do réznych zastosowan, w tym laminatow dekoracyjnych dla gewuv.pl/exciray
podtdg i mebli, paneli drewnianych i PCV, czesci z tworzyw sztucznych itp.:

- Zelowanie: Czeéciowo utwardza powtoke, zwiekszajac jej lepkos¢, aby byta odporna na pézniejsze
mikrofatdowanie ExciRay. Zmieniajaca sie moc zelowania moze zmieni¢ teksture powtoki, poziom
potysku 85° i wtasciwosci w dotyku.

Zwykle nie wykorzystuje sie atmosfery gazu obojetnego.

- Matowanie: Lampa ExciRay emituje promieniowanie o dtugosi 172nm catkowicie utwardzajac
gorna warstwe powtoki, a kurczenie sie powoduje mikrofatdowanie, i matowienie powierzchni.
Proces ten nalezy przeprowadzi¢ w atmosferze gazu obojetnego.

- Ostateczne utwardzenie: Silna lampa rteciowa lub LED finalnie utwardza powtoke. Proces ten
mozna opcjonalnie przeprowadzi¢ w atmosferze gazu obojetnego, w zaleznosci od wymagan.

NAKEADANIE FARB / POWLEKANIE ZELOWANIE WSTEPNE FINALNE UTWARDZANIE
: \I\Illva;cr{ca Domieszkowana ExciRay Lampa tukowa
.l E. et lampa tukowa lub LED

ne lub LED

e Powtoki natryskowe
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. Mokra powierzchnia

BEZ SKALI:

200nm
20pm

Podloze

Mikrofatdowanie tworzy
matowe wykonczenie

Typowa integracja

Kazda integracja jest w petni dostosowana do

potrzeb maszyny. Aplikacje matujgce moga

by¢ ptaskie (jak na zdjeciu) lub montowane

na watkach chtodzacych, w zaleznosci od

konfiguracji maszyny powlekajace;j. ®

(1) Wstepne zelowanie: 395nm LeoLED @

(2) Matowanie: 172nm ExciRay ®

(3) Finalne utwardzenie: Lampa rteciowa @ ©)
(@) Regulacja wysokosci

(5) Szafki kontrolne azotu @

(6) Komora obojetna azotu

(@) Kurtyny $wietlne bezpieczenstwa

©® ©® ©® ©®
Widok z tytu - W petni Widok z gory - Komora obojetna

zautomatyzowana kontrola azotu z regulowanymi wtryskiwaczami
azotu



Spokojnie... Zasilanie RHINO
jestes w dobrych rekach

Ustuga zdalnego monitoringu GEW

Zdalny monitoring jest
Q technologig loT dotagczana
w standardzie do kazdego

. ° systemu GEW RHINO/RLT
. ° UV i zatwierdzong przez
° Industry 4.0.
Wszystkie takie systemy

sg stale monitorowane,
aby zapewni¢ ich dziatanie
Z najwyzszg wydajnoscia,

24/7/365.

Dzieki temu GEW zapewnia najszybsza i

najbardziej precyzyjna reakcjg serwisowa w Zasilacze (PSU) RHINO/RLT zapewniaja

branzy. odpowiednie zasilanie lamp rteciowych lub
L. LED przy wstepnym procesie zelowania oraz

Raporty o wydajnosci systemu finalnego utwardzania. Transformator ExciRay

Dziennik zdarzen nieustannie rejestruje znajduje sie w tej samej szafie RHINO, a catym

wykorzystanie systemu i reqularnie generowane sg systemem steruje sie za pomoca jednego ekranu

raporty dla klienta, szczegétowo opisujgce zuzycie dotykowego, zapewniajac tatwe w uzyciu

energii, wydajnos¢ maszyny oraz systemu. rozwigzania ,pod klucz".

Dostepna 5-letnia gwarancja

Korzystanie z wbudowanego pakietu ustug GEW daje catkowitg pewnos¢, co do niezawodnosci
energoelektroniki GEW i minimalizuje nieplanowane koszty przestojow. GEW jest jedynym
dostawca systemow UV oferujacym tak korzystng gwarancje na caly system.
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